












































专利名称(译) 用于沉积的基板移动单元，包括该基板的沉积设备，通过使用该沉积设备制造有机发光显示设备的方法，
以及通过使用该方法制造的有机发光显示设备
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[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司
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当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HAN JEONG WON

发明人 HAN, JEONG-WON

IPC分类号 H01L51/56
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优先权 1020130059930 2013-05-27 KR

其他公开文献 US8936956

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种与沉积设备一起使用的基板移动单元，其允许沉积材料精确
地沉积在基板的目标位置上。基板移动单元包括静电卡盘，该静电卡盘
具有第一表面和磁力施加单元，在第一表面上可固定基板，磁力施加单
元设置在静电卡盘的第二表面上。还提供了包括基板移动单元的沉积设
备，制造有机发光显示设备的方法，以及通过使用该方法制造的有机发
光显示设备。
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